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Lisaa mittasiltoja
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Kuva 1. Maxwellin induktanssisiltaR, = R2Rs/R4ja L1 = LaRs/Ra).

I

R1 R2

R

i g
.
=
=
N\
/

Kuva 2. Maxwell-Wienin induktanssisilta; = R2R3/Ra ja L1 = R2R3Cu).
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Kuva 3. Owenin silta Rl = RSC4/CQ ja L, = R2R304).
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Kuva 4. Anderssonin induktanssisilt&®{ = RoR3/R4 ja L1 = CsR2(R3 + Rs + R3Rs/Ru4), vrt.
kolmio—tahti -muunnos).
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Esim. 1.Kuvassa 5 olevalla "sillalla” voidaan mitata tuntematon impedafisséhdejannit-
teenE; = ER+]jFEx reaali- jaimagindariosaa voidaan erikseen saatadENya Ex on saa-
detty siten, ettd/ = 0. LaskeZ. Fg = —10V, Ex = —10V, R =100 Q, E5 = 20+j0 = 20
V.
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Kuva 5. Eri vaiheessa oleviin jannitelahteisiin perustuva mittasilta.
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